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Thema:

»Aufbau und anwendungsrelevante Weiterentwicklung einer Meleinrichtung zur
in situ-infrarotspektroskopischen  Charakterisierung von halbleitertechnischen
Prozessen auf Silicium mittels mikrostrukturierter Si-Einfachreflexionselemente*

Zielstellung:

Am IHM entwickelte mikrostrukturierte Si-Einfachreflexionselemente (MSRE)
ermdglichen die Untersuchung halbleitertechnischer (HLT) Prozesse, wie z. B. der
chemisch-mechanischen Planarisierung (CMP) mittels Infrarot-Spektroskopie mit
der Technik der internen Totalreflexion. Mit einer geeigneten Technik der Proben-
praparation/-behandlung lassen sich der Strahlengang des FTIR-Spektrometers
und der Probenbereich so separieren, dass in situ-Messungen mit ansonsten im IR
nicht transparenten oder im Strahlengang nicht zulassigen Proben mdglich werden.
Im Rahmen vorangehender Studien- und Diplomarbeiten sowie einer Dissertation
konnten bereits in situ-Messungen durchgefihrt werden.

Die Diplomarbeit verfolgt die folgenden Ziele:

- Aufbau einer Versuchseinrichtung mit Trennung von Strahlengang und
Probenbereich in der Probenkammer des FTIR-Spektrometers

- Test mit flissiger, gasformiger und evakuierter Umgebung der Probe

- Versuche mit HLT-relevanten Techniken (Nass-, Trocken- und Plasma-Atzen)

Dabei ist insbesondere ein stabiler mechanischer Aufbau der Messapparatur zu
entwickeln, der ein Zerbrechen des mSRE's verhindert und zugleich kontaminations-
freie Zufuhrung der Reaktionspartner erméglicht. Nach dem Test der Messeinrichtung
folgen praxisrelevante Versuche mit Nass-, Trocken- und Plasmaatzen bzw. -reinigung
von Schichten auf Silicium.
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